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@ sVorrichtung zur schnelien Bestimmung der Feuchte einer Probe mit Hilfe von lnfrarot-Lumineszenzdioden« 
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Die Vorrichtuhg zur Bestimmung der Feuchte mit Hilfe von 
Infrarot-Strahiung arbeitet nach einem Zweiwellenlahgen- 
MeBverfahren. ErfindungsgemaB 1st fur die MeSwellenlinge 
(Xm) und die Referenzwellenlarige (Xr) jeweils eine Lumines- 
zenzdiode (4 bzw. 6) mit einem Halbleiterkorper aus der 
Mischkristallreihe IndiunvArsen-Phosphor, lnASyP H , vorge- 
sehen. Durch diese Mafinahme wird der Aufbau der Strah- 
: lungsquelie erheblich vereinfacht, insbesondere wird die 
Strahlungsquelle kleiner und leichter und dadurch wird der 
Einsalz in Zeflenform ermoglicht (31 49 869) 
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